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PONTERA =~ GDERFAIII)I\?(?GES OSCILOSCOPIO
A técnica consiste na excitagdo mecanica ultrasénica da superficie sob analise e no mapea- | ‘_
mento do potencial elétrico oscilatério resultante. A ponteira é mantida em contato com a AMOSTRA a8 ﬁoMcl:)l%-IlFDIJCADOR CONT}SI%.IADOR
superficie, e o motor piezo é usado para movimentar a ponteira, com alimentacéo fornecida |PLACA METALICA| T
porum gerador de fungdes externo. O sinal elétrico devido ao efeito piezoelétrico direto (pie- SCANNER H FONTE DC PC
zoresposta) € lido e enviado ao controlador SPM para digitalizacao. O sistema éptico € usado
para obter, simultaneamente, uma imagem topografica.
OPORTUNIDADES DE MERCADO INVENTORES
Esta técnica pode serincorporada a todos os microscopios de forca atémica existentes, bem Thiago José de Almeida Mori
como ser oferecida em microscédpios novos. O principal diferencial para caracterizacéo de Plamen Stamenov
materiais piezoelétricos consiste em que as técnicas usadas atualmente analisam o efeito Lucio Strazzabosco Dorneles
piezoelétrico inverso, que consiste em aplicar uma diferenca de potencial elétrico sobre o
material sob analise, e detectar a deformacdo mecanica. Atualmente, a microscopia de forca APLICABILIDADES E DIFERENCIAIS
de piezoresposta (PFM) usa um SPM no modo contato. Uma voltagem oscilatoria é aplicada
a ponteira, que induz uma oscilacdo mecanica na superficie através do efeito piezoelétrico « Caracterizacdo de materiais piezoelétricos.

inverso. A oscilacdo mecanica é medida usando um sistema 6ptico. A técnica desenvolvida
esta baseada no efeito piezoelétrico direto. Ele consiste em deformar mecanicamente a
superficie do material sob analise, e detectar a diferenca de potencial elétrico gerada, sem
uso do sistema dptico.



